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El Makeathon Inclusivo de Bután — Co-diseño de
dispositivos de apoyo con personas con

discapacidad, por el BAsD/JFPR
Digital Inclusion · Buena práctica · Bután

Puntuación de calidad: 52/100

Solidez de la evidencia: Moderada

Resumen

Un Makeathon de tres días en Thimphu reunió a unas 100 personas con discapacidad e ingenieros para
co-diseñar apoyos como el escritorio SEAT para estudiantes con TDAH, financiado por el Fondo de Japón
del BAsD y en estudio para su ampliación nacional.

Dimensiones clave

Dimensión Puntuación

Innovation level 3/5

Sustainability (ongoing) 0/1

Evaluation evidence 1/1

Demonstrated reach 0/1

Documented learning 1/1

Evaluado por C-NAPSE
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